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par [CP-MS

Pour les systemes ICP-MS
Agilent 7800, 7850 et 7900, ainsi
que pour les systemes ICP-QQQ
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Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Flux de travail et périphériques
en option

Conformité et compatibilité

Contact

Simplifier toutes les étapes de I'analyse

par ICP-MS

Concu pour les systemes ICP-MS et ICP-QQQ
d’Agilent, le logiciel OpenLab Agilent ICP-MS facilite le
fonctionnement des laboratoires au quotidien, guide
les utilisateurs dans leurs taches courantes et leur
permet d'analyser les résultats en toute confiance.

OpenLab ICP-MS comprend un tableau de bord pour
les opérations quotidiennes, des diagnostics guidés,
Method Advisor pour le développement de méthodes
axées sur les éléments, ainsi qu’IntelliQuant Star
Rating pour faciliter 'examen des données.

OpenLab ICP-MS aide les laboratoires a :

Visualiser d'un seul coup d'ceil I'état des instruments

Mettre en place des méthodes nécessitant moins d'interventions manuelles

Résoudre les problemes grace a des diagnostics guidés

Examiner plus facilement la qualité des données

Contréler certains accessoires Agilent et des flux de travail optionnels

Prendre en charge les flux de travail des laboratoires réglementés




Présentation du logiciel

De |a preparation de l'instrument aux resultats
a communiquer

OpenLab ICP-MS facilite les étapes clés de I'analyse par ICP-MS de routine, depuis la vérification de I'état de
I'instrument et la création de lots d'analyse jusqu’a I'acquisition des échantillons, I'examen des résultats, I'exportation
des données et la prise en charge des exigences de conformité.

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

- ——— -",?l--.’>

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Flux de travail et périphériques

en option

Conformité et compatibilité

Contact

Tableau de bord

Configuration
de méthode

S VY

Acquisition

4
i\

¥
v/’

7

Examen des
données

Reporting

Conformité

Vérification de 'état Grace a des Lancement de Examen des Génération de Réponse aux
de l'instrument, méthodes traitements par résultats en tenant rapports imprimeés besoins en matiere
de l'état de la prédéfinies, des lots, collecte des compte des Ou exportés vers de contrble d'acces

maintenance et de
I'état de santé du
systeme.

modeles, Method
Advisor, I'Assistant
de développement
des méthodes

ou la conversion
automatique

de méthodes
existantes.

données, mise

de taches en file
d‘attente et pilotage
de l'instrument.

signalements de

valeurs aberrantes,

des informations
relatives au
contrdle qualité
et des analyses
fournies par
IntelliQuant.

un fichier (par

ex. PDF) et envoi
des données
sélectionnées
directement vers le
LIMS.

des utilisateurs,

de signatures
électroniques,
d'audit et d'intégrite
des données

grace aux options
Openlab adaptées.



Présentation du logiciel

Apercu des flux de travail

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Flux de travail et périphériques
en option

Conformité et compatibilité

Contact

Visualiser

état de l'instrument en un coup d'ceil

Le tableau de bord d'OpenLab ICP-MS offre aux utilisateurs un apercu rapide de I'état de l'instrument et de la
santé du systeme dans le cadre de son fonctionnement quotidien. La configuration de l'instrument, I'état de
maintenance et l'acces a la résolution des problemes techniques sont regroupés dans une vue unique et intuitive.

File

5 gl | B

Nebulizer Pump  Autosampler Plasma Ciw
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Autosampler: SPS 6 Solutions Measured: 7/200
Sample Introduction:  PeriPump Clean Sampling Cone
Nebulizer: MicroMist &
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Change Air Inlet Filter
Days Elapscd: 0/180
Change Air cell gas Filter

Air cell gas Filter Days: 0/100

Change Foreline Pump Oil

Vacuum ON Days: 0/180

No Issue

g Analytics X
o -
b Plasma on hours
2025-12-11 to 2025-12-12
1 ; S
o ll i i I
1200 18:00 00:00 06:00

< >

| &12{]5}‘205 4:33:00 PM 1445, Error: Plasma gas flow rate or Ar gas supply pressure is too low.

Indicateur d’état de
I'instrument

Des alertes a code couleur
indiquent si l'appareil

est hors ligne, non prét,
prét, en cours d'execution
d’'une procédure, en état
d'avertissement ou en

état d'erreur.

Centre dédié
a l'instrument

Les fonctions de
surveillance de 'état de
santé, de maintenance
et de diagnostic sont
regroupées dans un
espace dédié.

Vérification des performances
apres l'analyse

Des contrdles intégrés permettent
de vérifier I'état de l'instrument

a la fin d'une série d'analyses
d'échantillons et d'afficher les
résultats dans le Centre dédié

a l'instrument, afin de fournir

des indications claires quant a la
nécessité d'une intervention de
maintenance.

EMF intelligentes

Les informations relatives
a la maintenance
prévisionnelle permettent
aux utilisateurs de savoir
quand planifier les taches
de maintenance grace a
des indicateurs de type

« feux de circulation ».

Données analytiques

Visualisation de

données analytiques sur
linstrument, notamment le
temps de fonctionnement
de la torche a plasma et la
charge totale en solides de
la matrice au fil du temps,
afin de suivre I'utilisation
de linstrument.



Présentation du logiciel

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration

Resoudre les prob

uidee

guia

En cas de probleme,
OpenlLab ICP-MS affiche une
notification dans le Centre
dédié a lI'instrument. Il suffit
aux utilisateurs d’'ouvrir

la notification et lancer le
diagnostic qui propose une
résolution des problemes
techniques guidée a l'aide
d’'instructions étape par étape,
d'images et de vidéos.

Le Moniteur de mesure fournit
un apercu en temps réel les

Fa Task patar Instrument Hub

Sampeced Causes likelilood  Troubleshooting - Plasma Ignition Failure (2025-12-15 16:33:06)

wrgon s uns |

Check for lssues with your Argon gas supply:

A Instourment Hulbs

1) Check for the following comman problems with the Argon gas supply.
4 Wwaming/Caution

Compressed gas tanks must be handled with care. Ensure all staffs are fully famillarized
with ail satety precautions.

Are the Argon gas supply valves open? L Show Dg_[all_s']
@ Yeu ) No (maintenance requined)
Is there sufficient Argon for i ion?  snow petais |
O Yeu @ Mo [maintenance requined)

{2) Perform the fallawing tasks and check aach item when completed:

O Replace the Argon supply if pressure is Loo low,

{3) Click tha Next butten to precesd to the next step.

Datalls of Malntenance Step

S

(1) Ensure that the Argon supply has adeguate
pressure and volume for operation (verify that
the pracsure on the Argon gas supply regulator
Is 5et between S00-700 k¥a/5-7 bar/73-102

esll.

Examgple of gas pressure gauge

(==

|| 0\ 1271572095 2 53,00 #1845, v Bt o N e or A s sy s b o b |

Meter Monitor

Reaitime Meter Monitor Masma ignmon Monitor | Vacuum Monitor Mcter Exporter

Po= 0O ®

emes grace a une assistance

Diagnostics guidés
Assistance a la résolution
des problemes techniques
étape par étape pour les
problemes courants liés aux
instruments, accompagnée
d'analyses logicielles,
dimages et de videos.

Enregistrements
horodatés

Les relevés de

compteurs enregistrés
automatiquement livrent
des données tracables

a des fins de diagnostic.
Cela permet d'identifier

les causes des problemes
lors d'évenements tels que

au LIMS . i Plasma Ignition Monitor 'allumage du plasma et les
parametres essentiels du pT—— transitions d'état du vide.
Flux de travail et periphériques systeme, tels que les niveaux e [0 — Moniteur de mesure
. . sy . 08 ~ Nebulizer Gas(BP) ﬁ"" ::::D::’
en option de vide, les débits de gaz EI. ) — Enregistrement en continu
o 2 L o Z et les températures. Les o T pr de toutes les données des
Conformité et compatibilité . orodaté 3 0 05 e : compteurs. Surveillance en
Contact enregistrements horodatés -- ; . temnps réel des parametres
peuvent faciliter les analyses 0 e oo du systecrjne, got?mrgegt les
= niveaux de vide, les débits
4 H A HY 00 §/¢ SiCTemaill
ultérieures et aider a identifier | .. .. .. ... ooseseososbbaosadosseooss R de gaz et les températures,
les causes profondes . e Vue de Mhistorique
. N e T i - T s = [J PlasmaRF TF Power
potentielles de tout probleme. | = e S = B o T La vue de fhistorique
bl = - M 2 x 0 () permet de suivre 'évolution
ik s it = = 2 C SRR <2~ des parametres de
E_ O O [0 ReactionCell 4th Cell Cas

202602 18 15:47:37 2026 02 18 15:50-25 0248

! : performance et de réglage
au fil du temps.




Présentation du logiciel

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Flux de travail et périphériques
en option

Conformité et compatibilité

Contact

Creer des lots avec les parametres appropries

des le depart

Un lot dans OpenLab ICP-MS
contient les informations
nécessaires a la préparation,

a I'exécution, a I'analyse et a la
création d'un rapport concernant
un lot d'échantillons. Cela
comprend l'introduction des
échantillons, le réglage, les
modes de gaz de la cellule, les
masses d'acquisition, les temps
d’intégration, les étalons internes,
la liste des échantillons, les
parametres d'étalonnage et les
parametres de controle qualité.

Il est possible de créer des lots

a partir de méthodes prédéfinies,
de lots existants, de modeéles,

du Method Advisor ou a l'aide

de I'Assistant de développement
des méthodes.

OpenLab ICP-MS permet
également d'ouvrir les lots
créés avec l'ancienne version
du logiciel d'ICP-MS Agilent
MassHunter, afin d'assurer

la continuité lors des
changements de logiciel.

Select Preset Method T

Application Method  Generic Method

Title Summary <
UsP<232>/ICH Q3D 9500 Application Method for Elemental Impurities in Pharma, using USP<232=/ICH Q3D
| ChP | 9500 Application Method for Elemental Impurities in Pharmaceutical samples, using China Pharmacopoeia
| EPABDZD | 9500 Ap.plicatiun Method for EPABDZ20 | |
Food/Clinical 9500 Application Methed for Food/Clinical samples

Compatible Sample Types:
Application method for aqueous or closed-vessel acid digested/extracted samples of food, medicine, and cosmetics. Also suitable for
fittered unine samples, and solubilized or acid digested/extracted samples of organic tissue and hair.

Pre-Defined Analvtes:
Be Na, Mg, AL K. Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Pt Hg. T Pb, Th, U
Recommended Internal Standard Elements: 6L1, Sc, Ge, Bh, In. Te. Tb, Bi

Comment:

Cell mode: AHM (Advanced Helum Mode) and A

Required Hardware:
9500 ICP-MS Triple Quad, u-Lens, MicroMist Nebulizer

QK Cancel
Créer des lots a partir de :
Méthodes Assistant de Lots hérités
adéfinies Lots existants Modeles Method Advisor développement d'ICP-MS
P des méthodes MassHunter




Présentation du ogice Une configuration simplifiee des methodes

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de pour 'ICP-MS 9500

préparation des instruments

« I Agilent INTERNAL USE ONLY!! | Online OpenLab 1CP-MS - Method Advisor.b B =" X
Diagnostics guidés et
surveillance du systeme
Task Navigator ! Batch - Method Advisor.b
Configuration de lots B R
’ s::::p(:onﬁgumtion : ™~ | | Hﬁ et (152 et I Create From ICP-MS Batch ? X
User Tune Configuration &mi | il | 2 | R R » Ui {U:3
4 sese ™ sl slelx] [SIE File to Convert
[ uu:l:-::n;::mun I e = T I 5 |.;'3" |"$.'.’!H.W| "ilﬁ@& | ™ | ™ ':Ig ol E::
o — I e e e T Y T o[ es Agilent ICP-MS Batch (~b)
Pilotage de l'instrument, L i oo o o] ] E [E1IE -
o ) Acquisition Queue [ | [ v | 0.3
autotune et file d'attente _=% }ulc.. . e mim\%w w[e[m[u] o s
. . 4 instrument - = ® AHM Plus
Traltement deS donnees Paubleshooting N 03 Converts the method to fully utilize the 9300 ICP-QQQ's triple-quadrupale capabilities, This option
— Fu | e uses AHM and Air Cell depending cn the element. Recommended for optimal interference
. | Zn - remaoval in difficult matrices.
IntelliQuant et examen de la
., , | As : i) AHM
quallte deS donnees zt a 03 Converts the method to take advantage of the 9500 ICP-0Q0Q's speed and efficiency. This option
: Ag 02 uses a single AHM for all elements, Recommended for improving sample throughput while
. . 7 . | e | o3 maintaining performance.
Reporting et intégration E B
. L) 93 ! Dire
au LI MS :: - Ej Converts the method for seamless use on the 9500 ICP-QQQ, This option keeps current tune
e g modes and correction equations if used. Recommended if previous methods or workflows cannot
. s e s . Anatyzt be changed.
Flux de travail et périphériques
en option Method Advisor Méthodes prédéfinies Préréglage IntelliQuant
Un outil de création de Les méthodes prédéfinies ~ Screening ‘ creste ‘ ‘ cence ‘
Conformité et compatibilité méthodes axé sur les fournissent un raccourci Pour le modele ICP-
elements pour I'CP-QQQ 9500. vers des méthodes QQQ 9500, le preréglage . .
, ) . ’ . Outil de conversion de lots
Contact En quelques etapes simples, réglementees ou IntelliQuant Screening \ .
les utilisateurs peuvent normalisées, notamment permet I'analyse semi- Pour le modele ICP-QQQ 9500, les lots crees pour les
Sélectionner |eS éléments |eS normes EPA 2008/ quantitative d’éChanti”OﬂS SpeCtrorTJetreS lCP_MS a Slmple quad“pOle dAgllent
cibles, saisir les données EPA 6020, ChP USP<232> inconnus grace & un peuvent étre convertis dans OpenLab ICP-MS. I,_es
détalonnage et préparer et ICH Q3D. Cela ne étalonnage en un point uUh:sateyr; peuvent importer directement la méthode
une liste d'échantillons, nécessite que tres avec une solution ou foptimiser pour le 9500.
puis OpenLab ICP-MS peu d'intervention de d'étalonnage et a la
applique automatiquement la part de l'utilisateur configuration automatique
les conditions de méthode ni de connaissances des parametres.
recommandées, notamment approfondies.

les modes de gaz de la cellule
et les masses d'acquisition.




Présentation du logiciel
Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Flux de travail et périphériques
en option

Conformité et compatibilité

Contact

Automatiser les taches de routine de l'instrument

OpenlLab ICP-MS permet de piloter I'instrument, de le démarrer, de I'optimiser, d'effectuer I'acquisition de données et
de le mettre hors tension automatiquement. La file d'attente gére les taches de I'instrument en vue d’'une exécution
automatisée et séquentielle, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer leurs flux de travail courants plus régulierement.

Flux de travail de file d'attente

Actions de

malntenalnce\ Opymlsa‘uon du Collecte et analyse = Fonction de rincage Vérification de la

recommandées a la démarrage et , \ - : . :
. . Do d'un ou plusieurs personnalisé et performance en fin Arrét automatique

suite de la derniere vérification de la . . . ) S
. . lots déchantillons d'économie de tube de file d'attente

vérification en fin performance
de file d'attente
g - . - : Online OpenLab ICP-MS - AHM + Air 02 00L.b O x Réglage automatique rapide

Le Réglage automatique permet
une optimisation rapide et
reproductible, et I'affichage

Task Navigator Batch - AHM + Air 02 001.b =

A Hardware £i:HhGend To ICP-GOG P Start Auto Tune B Stop Signal Monitar 2 Configure Tune Way (B 5ot Acg Parsmeters for Sensiivit |L du Signal en temps réel Offre
Dashboard #:AHM B 22:Air x (@ , .. .
- SenTyee . unréglage manuel précis si
4 Acquisition , -
e il nécessaire.
Tune Modes SR
Serient selacitn ! Plasma Mode & ® Low Matrix Gepera| Purposs HM
Sarnple Inbioductivn T Leuses | Flle d’attente |nteraCtlve
Calibration Extract 1 B 510 50 O | .
semiauant — e = Il est possible de mettre dans
ac . , .
4 Sequence e * = = 1 o : |a flle d attente p|US|eUFS |Ot8
Sample it e o [ [ EIEL Dot M ANV - d'échantillons en vue d'une
- cell e .
I =" . analyse séquentielle.
Acguisition Queue
= RE::“ = v Air € 045 045 005 - 1.00 [mUmin] - + O i
Online Data Analysis Heanbet b G| 710 200 - 90 M) o + o Routlne de demarrage
e . L'optimisation du systeme et
roubleshooting | ~
story . les contrdles de performance
. peuvent étre effectués dans
i i gy [ G 2 e S i EE = des conditions stables aprées
13 1 . | 59 54 5000 4749 4786.9 1.79 )
] M| = | o s = lallumage du plasma.
: 3 . V] 140 156 500 262 258.2 21
‘E 4 . . v 205 . 205 i 5000 . 4748 . 47013 . 213 A~ .
5 o B | | | Arret automatique
£ L'arrét sans surveillance du

systeme est possible a la fin
d'une séquence.

Analysis &\12{]5}20'5 4:33:00 PM 1445, Error: Plasma gas flow rate or Ar gas supply pressure is too low.




Présentation du logiciel

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Examen de lensemble du [ot en un coup d'ceil

OpenLab ICP-MS offre un environnement de travail flexible pour le traitement des données, qui se met a jour en temps réel pendant
I'analyse. Une seule interface permet aux utilisateurs de consulter les résultats relatifs aux analytes, les taux de recouvrement des
étalons internes, les courbes de stabilité, les spectres ou chromatogrammes, les graphiques de controle-qualité, les informations
d'étalonnage et les résultats IntelliQuant.

La vue d'apercu des lots peut afficher :

Résultats des
analytes

Recouvrement
des étalons
internes

Courbes de
stabilité

Spectres ou
chromato-
grammes

Graphiques
de CQ

Informations
relatives a
létalonnage

Affichage

intelligent du ta-
bleau périodique

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

IntelliQuant

;A _ | Agtlent INTERNAL WSE ONLY!!! ] Offline 1CP-MS Data Analysis - 20200611 SLRS spike.b - 20200611 SLRS spike: : = 0O X Mise en forme Conditionne”e des
G valeurs aberrantes
.
IntelliQuant et examen de la - : -
: Filtrage des données en fonction
I'-t o d d o Batch Table : FullQuant L - ) . . . .
qua I e eS Onnees i samale: AN N2 Sample Types <Al = mnanee: € 78 Se | NPHe | « ¥ 5D 74 Ge [NPHe ] Tune Made: 14 de | etat deS |ndlcateurs afln de Se
i fkcons Fificourt [17 F2) 091 (@ oot Sroumecf? M / . R .
FullQuant .|I'.|'.Q?|I.Lh.lm‘ [NFH._EI | h | | p
. 5 ’ . Sample HPHe | 63 Cu [NPHe] 56 Zn [ NPHe | 75 As [NPHe] 18 Se [ N#PHe] 95 Mo | NPHe | 107 Ag [ NPHe] 111 Cd | NPHe ] 114 Cd | NPiHe ] 118 Sn [ NPHe] 121 Sb [ NPHe] 137 &_lmﬁc] 201 Hg [ NPHe | 202 Hg | NPHe | Con Centrer S ur eS eC a ntl On S rets a
¢ i Rict fx DataFil Acg DateTi - T Level Sample Name Conc RSD Conc [ ppli] Cone, RSB Conc. [ ppb] Cone. RSO Conc. [ ppb] Conc. RSO Cone, [ppb ] Conc, RSD Conc. [ ppb] Cone RSD Conc, [ ppb ] Conc. RSD Cone. [ppb] Cenc. RSO 'Cone. [ ppb] Cone. RSD Conc. [ppb ] Conc. RSD Conc. [ ppb] Conc. RSD Cone [ppb] Cone. RSD Conc. [ ppbs] Conc RSD Conc. [ppb] Conc. RSO Co, A 1 4 4 1
Reporting et integration e e e o | i = = s i A . &tre intégrés au rapport ou sur ceux qui
2 £ | b02EMPLA | VV/OG/202006:10:05 | Sample | MEL blank , . . . a
au LIMS 5 B s e | T nécessitent une attention particuliéere.
4 f= | 00458PLd .l1mh.-’fﬂﬂllﬂlr28:‘i§ Sample MDL blank
.5 | fo | DOSSMPLA _nxnarzuzona:am Sample MOL Blank
& £ | 006SMPLA | 11/06/202006:4T:51 Sample MDA Edank . d C
FI UX d e trava i | e't pé ri p h é ri q u eS T lia] | 00TCALSd | 11/06/202006:5717 | Calfid 2|3 53 0,109 84 <0.133 201 0.069 154 0005 1008 [ o000 (e 0.107 77 0101 21 0.106 1.5 0.108 76 0.084 e @ o1 204 B oom 423 0.002 251 Fonct I 0 n S e Q
& ia) £ | 008CALSd | VVUB/ZO200707:27 | CalStd 3 a5 1.085 45 1143 13 1037 (] 1172 98 1.006 08 1053 23 1036 27 1029 24 1.028 26 1017 1.1 1.063 89 0023 80 0020 34
o ] ia] | L [ ORCALS.A [ 11/06/202007:17:20 Calstd 4 14 25 1213 46 9520 34 q.qu&- LS 10073 tu. q.ma- o q.qm. 19 YR4L 23 9.904 1.{5. 9559 | 10 [ q.r%. 23 $E79 1.2 09s 1.7 0202 | ¥ LeS fo n C‘t i O n S d e CO n‘t r(A) I e q u a | i‘té d e
e n O pt I O n 0 0] & | ot0cALsd | 11/06/20200727:11 | Calsed 518 06 50.115 08 50.254 18 49,500 14 48912 43 50265 | 11 50.764 13 50.399 11 50,346 1 50809 | 08| 5009 19 50,356 15 0996 08 0,998 08
n £ | 011CALSd | TVD6/202007:36:52 | CalStd 6 L6 14 98.020 10 99,880 16 100250 07 100515 23 99.870 02 09618 12 99816 0.4 90.836 04 99509 03 90,971 05 99.831 08 2.002 11 2001 03 | h | |
12 | E!_ £ O12MPLY | 11/06/20200746:22 | Sumple | MO blank: 1315 0015 0.2 0133 687 0020 | 4067 <0075 13 _Eﬂ 0270 343 0.010 129 0.002 120 0011 i E_ 0636 20 0010 N7 002 879 0.012 so @ oom | o4 (il rOUtl ne CO m p ren nent eS eC a ntl O n S
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Présentation du logiciel

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de IntelliQuant enregistre le spectre de masse complet d'un échantillon et affiche les concentrations semi-quantitatives sous
préparation des instruments forme d’'une carte thermique représentant le tableau périodique, avec un code couleur. Il permet également de calculer la
Diagnostics guidés et charge totale en solides de la matrice et utilise les mémes étalons que ceux préparés pour I'analyse quantitative.
surveiliancelauisysicine Les utilisateurs peuvent choisir entre des mesures rapides pour un débit accru ou des mesures approfondies pour une

Configuration de lots analyse semi-quantitative plus précise a faible concentration.

Création de méthode pour Le systeme de classement IntelliQuant Star Rating propose une échelle de notation simple a comprendre, de zéro a cinqg
'ICP-MS 9500 étoiles, afin d’aider les utilisateurs a évaluer la qualité des données ICP-MS. Il évalue des facteurs tels que les interférences

Pilotage de I'instrument potentielles, la qualité de I'étalonnage, les bruits de fond, les seuils de détection et la précision.

autotune et file d'attente

Traitement des données ElintelliQuant [He] nx | Spectre de masse complet
A v O Interference Level IntelliQuant acquiert rapidement
: — L _ le spectre de masse complet d'un
IC Rating 10 Screening 10 Details échantillon.
Zn .

Carte thermique du tableau

Reporting et intégration H j| Ratng périodique

au LIMS Li Be B c N o F|Ne 64 Un tableau périodique a code couleur

: indique les concentrations semi-
Flux de travail et périphériques . . Cliasy = **** quantitatives des élements mesurables.
o '..--.. E?
en option x| ca[se] w [ v ] o funfre]icolmif o 2n] oo II = ow ok Classement par étoiles
" S ree Rb S Y Zr Nb Mo Tc Ru Pd Ag Cd Te | Xe 70 Un classement de zéro a cing étoiles
Conformite et compatibilité = = = ) m permet d'identifier les isotopes ou les
Contact [ b He 192 " As Hg T Pb Bi Po Rn  Possible Interference(s) éléments qui pourraient nécessiter une
Fe | R . 132Ba++ attention particuliere.
la Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  Quantitation Error(s) Apercu des interférences
' el e a0 | e Pa | e o || || € || ] Ere| At o || 1 Conc. RSD > 10% Les données QuickScan et les

informations relatives aux interférences
peuvent faciliter I'identification des

problemes potentiels liés a des
éléments de matrice inconnus.




Présentation du logiciel

Reporting et integration au LIMS

Les données d'OpenLab ICP-MS peuvent étre directement imprimées ou enregistrées, ou encore
exportées aux formats Excel, texte ou CSV.

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Un outil d'exportation vers le LIMS, intégré et configurable par l'utilisateur, permet d’exporter
facilement les données sélectionnées au format séparé par des virgules ou des tabulations.

Configuration de lots

A 7 - 8 X
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Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500
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Rapport QuickBatch

Permet de générer
rapidement des
rapports de résultats
pour I'ensemble des
échantillons d'un lot.

Rapport sur les
impuretés élémentaires

Prend en charge le reporting
pour l'analyse des impuretés
élémentaires dans les
produits pharmaceutiques,
conformément aux normes
USP <232>/<233> et

ICH Q3D.

Rapport personnalisé

Un systéeme de reporting
flexible, basé sur des
modeles, tant pour les
résultats d'échantillons
que pour ceux de lots, qui
permet aux utilisateurs de
personnaliser le contenu et
le format des rapports.

Mise en tableau

Permet I'exportation des
données brutes dans des
formats structurés, tels
que le CSV, en vue d'un
traitement ultérieur et
d'une analyse externe.



Présentation du logiciel

Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Conformité et compatibilité

Contact

Assistance a l'analyse et aux flux de travail

OpenLab ICP-MS prend en charge un large éventail d'approches analytiques et de flux de travail, ce qui permet aux utilisateurs de
satisfaire efficacement aux diverses exigences de I'lCP-MS, tant pour les applications de routine que pour les applications avancées.

Les méthodes d'étalonnage et d'analyse prises en charge comprennent :

Etalonnage externe

Méthode des ajouts détalons

Etalonnage semi-quantitatif

Rapport isotopique

Dilution isotopique

Flux de travail pour les
semiconducteurs

Sur I'Agilent ICP-QQQ 8900,
la fonction Recette simple
permet d'analyser les traces
d'impuretés présentes dans
des produits chimiques de
haute pureté. Elle propose
des méthodes prédéfinies
et un réglage automatique
rapide pour des produits
chimiques tels que UPW,
H,0,, HNO,, HCI, H_SO,

et IPA.

Analyse des
nanoparticules

Le module dédie

aux nanoparticules
individuelles comprend
des méthodes prédéfinies
pour la détermination

des nanoparticules
(spICP-MS) et automatise
la configuration des
meéthodes pour les flux de
travail de fractionnement
par flux de force ICP-MS
(FFF-ICP-MS).

Flux de travail
chromatographiques

Le module
chromatographique,
disponible en option,
permet a OpenLab ICP-MS
dassurer le contrdle
intégré des systemes LC
et GC Agilent compatibles
et prend en charge le
traitement des données
chromatographiques pour
les flux de travail LC-ICP-
MS et GC-ICP-MS.

Flux de travail de CQ
avancés

Intelligent Sequencing
prend en charge des

flux de travail avancés

de contrble qualité,
notamment des contrdles
qualité a plusieurs niveausx,
des actions en cas d'échec,
des types d'échantillons
configurables et des
modeles de rapports
personnalisables.

\Um. il

Automatisation

OpenLab ICP-MS offre des
fonctionnalités intégrées de
contréle et de traitement des
données pour I'ADS 2, dont
I'étalonnage automatique,

la dilution prescriptive, la
dilution automatique, Timing
Monitor, la calculatrice de
conditions, le schéema du
circuit, la liste de dilution
intelligente et I'Assistant
d'auto-étalonnage.

Intégration de
périphériques
OpenlLab ICP-MS prend
en charge le contrdle

du Smart Chiller. Sur le
modele ICP-QQQ 9500,
le capteur de purete du
gaz est associé a des
notifications logicielles
qui indiguent quand il est
nécessaire de remplacer
le gaz.
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Apercu des flux de travail

Tableau de bord et état de
préparation des instruments

Diagnostics guidés et
surveillance du systeme

Configuration de lots

Création de méthode pour
I'ICP-MS 9500

Pilotage de l'instrument,
autotune et file d'attente

Traitement des données

IntelliQuant et examen de la
qualité des données

Reporting et intégration
au LIMS

Flux de travail et périphériques
en option

Contact

Prendre en charge
les flux de travail des
‘ a bO ratOl reS rég ‘ e m e ntéS OpenLab ICP-MS prend en charge les systemes ICP-MS Agilent 7800, 7850

Agilent propose des solutions OpenLab évolutives en et 7900, ainsi que les systemes ICP-QQQ Agilent 8900 et 9500. Des modules
matiére de conformité, destinées a aider les laboratoires optionnels permettent d’'étendre les fonctionnalités du logiciel pour des flux de

a répondre aux exigences relatives aux enregistrements travail spécialisés, notamment I'analyse chromatographique, le séquencage
électroniques. La station de travail OpenLab ICP-MS Plus intelligent, I'analyse de nanoparticules individuelles, I'acquisition avancée et le

est adaptée aux petits laboratoires ou aux configurations controle d'acces des utilisateurs.
flexibles a un seul PC, tandis que le serveur OpenLab Basic,

le serveur OpenLab et ECM XT sont destinés aux moyennes

et grandes organisations.

OpenLab ICP-MS integre des fonctionnalités de conformité,
notamment la signature électronique, le controle d'acces
des utilisateurs, les journaux d'activité du systeme et les
audits, afin de garantir la sécurité des processus de gestion
et d'examen des données.

Les capacités liées a la conformité comprennent :

Signature électronique pour les résultats des lots

Controle d'acces des utilisateurs

Utilisateurs, groupes et roles configurables

Piste d'audit du journal d'activité du systeme

Outils de migration de bases de données*
En savoir plus sur

Conformité a la norme 21 CFR, Partie 11 de la FDA américaine, le logiciel OpenLab >
a l'annexe 11 de 'UE et aux réglementations équivalentes lorsqu'il Agilent ICP-MS.
est utilisé avec un logiciel de conformité Openlab adapté

Découvrez les
instruments,
accessoires et > .
consommables

ICP-MS

Contactez votre S
représentant Agilent

* Migration des données depuis I'ancien systeme SDA vers WS+/serveur OpenLab Basic/serveur OpenLab/ECM XT


https://www.agilent.com/en/product/atomic-spectroscopy/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry-icp-ms/icp-ms-software/openlab-icp-ms-software
https://www.agilent.com/en/product/atomic-spectroscopy/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry-icp-ms
https://explore.agilent.com/atomic-spectroscopy-contact-us

Agilent CrossLab : Une expertise réelle pour
des résultats concrets .

Agilent CrossLab va bien au-dela des instruments ‘.0.'. =

pour vous procurer des services, des consommables - ...o.o... - Ag I Ie nt
et une gestion des ressources a l'échelle du C s

laboratoire, Afin que vous puissiez améliorer : ' Trusted Answers
I'efficacité, optimiser le fonctionnement, augmenter
le temps de disponibilité de l'instrument, développer
les compétences des utilisateurs, et plus encore.

Pour en savoir plus :
www.agilent.com/chem/openlabicp-ms

Pour obtenir des réponses a vos questions
techniques et accéder a des ressources dans la
communaute Agilent :

community.agilent.com

France [ e Qe [AHM]
s Ao
0810 446 446 - b e iRy KN
. - ..I' o --ﬁ—‘“—
customercare_france@agilent.com - : . r*;;“,
Ftats Unis et Canada b | e At
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Europe P Molc
info_agilent@agilent.com ' : X %" LIEAL R LT
Asie et Pacifique ' = | agte | T Hoonmmeneuio e o
; F . ' E#Ehﬁhhuu—nugh“

inquiry_lsca@agilent.com

DE-015328

Ces informations peuvent étre modifiées sans
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© Agilent Technologies, Inc. 2026
Publié aux Etats-Unis, le 11 juin 2026
5994-9288FR



http://⁠www.agilent.com/chem/openlabicp-ms
http://community.agilent.com
mailto:info_agilent%40agilent.com?subject=
mailto:inquiry_lsca%40agilent.com?subject=

	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P18

	Learn More : 
	Contact: 
	t: 


